
2026 年 3 月時点の情報です。詳細につきましては、弊社営業担当までお問い合わせください。

3D白色干渉顕微鏡

（株）東京精密

白色干渉計搭載　3D測定レーザー顕微鏡

（株）エビデント

3-in-1 Hybrid system

フォーカス
バリエーション レーザー顕微鏡 白色干渉計

（株）島津製作所

走査型プローブ顕微鏡

SPM-9700HT
未知の領域を見える化する

従来機（SPM-9700）より、
物性マッピングの時間を大幅に短縮
観察条件設定を自動化

X-Y-Z測定エリアと
        X-Y-Z分解能のイメージ図

明伸工機　ダイジェストカタログ
MEISHIN-KOKI COLLECTION

マイクロ/ナノの世界を可視化する顕微鏡ラインナップ
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ナノ3D
光干渉計測システム

レーザー共焦点顕微鏡
LSM

走査型プローブ顕微鏡
AFM

垂直分解能 0.01nm

この一台で測定の幅がますます広がる

白色干渉

フォーカス
バリエーション

0.01nm高分解能

急傾斜のあるミリ形状も測定が可能

×

サブナノ粗さからミリ形状まで

LEXT OLS5500 Opt-scope



受託試験

計測領域

試験領域

分析領域

三次元座標測定機 
画像測定プローブ
3D形状測定機 
レーザー顕微鏡
画像測定機  
測定顕微鏡
真円度測定機  
表面粗さ測定機
測定工具

精密寸法測定 
X線CT 
光学式3Dデジタイザ
ワイドレンジ光学式3Dスキャナ
リバースエンジニアリング
CAE解析

非破壊測定 プログラム導入 出張測定 
各種ソフト
　東京精密製
　ミツトヨ製
　ライツ製
　ヘキサゴン製

ポータブル三次元測定機
ハンディスキャン

振動試験機
衝撃振動試験機

振動試験 
引張圧縮試験機 
クリープ試験機
疲労試験機  
疲労耐久性評価システム
摩擦摩耗試験機 
接合強度試験機
硬さ試験機

材料試験 環境・電気試験 オーダーメイド試験
冷熱衝撃試験機 
恒温恒湿試験機
耐水試験機  
耐塵試験機
ガス腐食試験機 
塩水噴霧試験機
複合サイクル試験機 
キセノンウェザーメーター
充放電試験機  
電気的試験機

試験方法の提案から
装置や治工具の制作・実施

SAT
X線CT
X線透過装置
X線残留応力測定装置

非破壊解析 
FIB
イオンミリング装置
ミクロトーム
レーザー開封装置
薬液開封装置
蒸着・コーティング装置
ポリッシャー
精密切断機

試料調整 物理分析
CS-STEM　
FE-SEM
SEM　
SEM-EBSD
FE-EPMA　
CCD　
金属顕微鏡
蛍光顕微鏡
XPS　XRF　XRD　
走査型オージェ電子分光分析装置
サーモウェーブアナライザ

IC　
HPLC　
GC　GC-MS　GC-MS/MS
LC-MS　LC-MS/MS　
ICP-MS　ICP-AES　
FT-IR
Raman
カールフィッシャー水分計
粒子径分布測定装置

化学分析 

JTLは国内最大級の受託専門機関として、各種評価設備を保有しています。
評価業務にお困り事はございませんか?

＜主要設備＞



IR を使った受託分析 FTIR/ 顕微 IR の受託分析・スペクトルの受託解析をはじめとした
FTIR 分析に関わる全てのご依頼を承ります。

技術提供

受託サービス内容

・FTIR 周辺装置の開発販売
・カスタム品の製作依頼

受託分析
（FTIR 測定）

受託解析
（スペクトル解析）

製品開発・製造
特殊加工のご依頼

・分析依頼
・立合い測定
・ 施設のご利用

・IR スペクトルの解析依頼 ・講義 / 講演
・分析コンサルティングなど
・装置購入選定の補助

（株）マイクロサポート

用途例

マニピュレーター
システムによる
異物のピックアップ

試料台へ異物を設置 顕微 IR による
IR スペクトルの取得
* 透過 / 反射 /ATR 法

データベース検索
による物質の同定

電子基板上の異物（数 um ～数百 um) 分析
※前処理としてサンプルの単離作業も含んだ場合

多様な環境試験装置・耐候性試験装置を 1 時間から気軽にお試しいただけます。
装置導入前のプレ試験など、ご要望の条件で試験を実施いたします。受託照射試験サービス

使用可能製品一覧

アイ 4D マルチチャンバー + UV ランプ（紫外線）で実現する新しい促進耐候性試験

※上記以外の照射面積のサイズをご希望の場合は別途ご相談ください。

型式 有効照射範囲 備考
SUV-W171 幅480mm×奥行200mm 照射面積2割拡大（従来比）
SUV-W161 幅422mm×奥行190mm UVテスター/紫外線で100倍促進/可視光も対応
SUV-W262（261） 幅800mm×奥行200mm UVテスター/2倍大面積照射タイプ
XER-W85 70mm×150mmプレート54枚
XER-W83

XER-W83-A キセノンテスター/ASTM D 7869対応機

EYE 4D MULTI Chamber（大型） 幅1000mm×奥行1000mm×高さ1000mm※

EYE 4D MULTI Chamber（中型） 幅600mm×奥行600mm×高さ1000mm※

EYE 4D MULTI Chamber（MIL/DIN）幅800mm×奥行800mm×高さ300mm※ DIN75220/MIL810G対応の光源を搭載

70mm×150mmプレートを最大108枚

キセノンテスター/各種規格試験対応/10倍促進
耐候性試験

環境試験
光源選択可能（UV or 擬似太陽 or IR）
製品丸ごと評価が可能

■商品を用意すれば準備完了
■全体機能への劣化状況が分かる
■対象照射物の弱点が一目で分かる
■他社製品との比較が一目瞭然

岩崎電気（株）




